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(57) Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано для генерации
плазмы диэлектрического барьерного разряда в приборах и устройствах, предназначенных
для обработки объектов и материалов с целью изменения свойств поверхностей. Задачей
данного изобретения является уменьшение электрической мощности, затрачиваемой на генерацию
плазмы, путём согласования параметров сигнала, возбуждающего плазму, с комплексным
сопротивлением выходной цепи. Поставленная задача решается тем, что в способе генерации
плазмы диэлектрического барьерного разряда путём подачи импульсного сигнала с генератора
на транзисторный ключ, управляющий протеканием тока в первичной обмотке повышающего
трансформатора и, соответственно, тока, протекающего во вторичной обмотке повышающего
трансформатора и создающего плазму в разрядной системе, параметры сигнала возбуждения
плазмы, поступающие на электроды разрядной системы, определяются на основе резонансных
параметров Q добротности и fp резонансной частоты выходной цепи из соотношений [1, 2]:

,
где τ - длительность импульса; T - период следования импульсов; k - целое число не меньше 1.
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